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Konfokalni laserovy rastrovaci mikroskop (CLSM)

Pouziti ptistroje:

CLSM je poZadovan pro materialové védy ze skupiny metrologickych systémd umoznujici velmi rychlé
a efektivni 2D a 3D pozorovani a presné vyhodnoceni povrchid pevnych objemovych materialQ
nepravidelného tvaru véetné drevin, tkanin, tenkych vrstev, vldken, praskd, struktur rozlicnych
materidlll a dalSich. CLSM predstavuje v oblasti materidlovych véd nezbytny typ mikroskopu, z
dlvodu rozsiteni moznosti sledovani povrchl mezi béznymi optickymi a rastrovacimi elektronovymi
(SEM) mikroskopy diky vynikajicimu rozliSeni, dale moZnosti 2D a 3D zobrazeni, presného
submikronového méreni a velkému rozsahu zvétSeni bez nutnosti jakékoli pfedbézné Upravy povrchu
vzorku (pro SEM je napf. nevodivé materialy, kterych je vétsina, pokovit a pozorovat je mozné jen
vzorky omezené velikosti).

Obecné pozadavky:

Dodavku musi tvofit kompletni systém s:

— pfipojenim k siti 230V,

— nutnym pfislusenstvim pro pripojeni PC

— zprovoznénim komunikace Fidiciho a vyhodnocovaciho softwaru

Technické pozadavky:
— Zobrazeni povrch(: konfokalni 2D a 3D zobrazovani povrchi
MozZnosti pozorovani vzorka:
e ve svétlém poli (BF, bright field), funkce HDR
e v polarizovaném svétle
e laserovy konfokalni diferencialni kontrast (DIC, differential interference contrast)
— Tvorba snimkd: 2D snimky povrch( a 2D méfeni v redlném Case, 3D snimky povrchl a 3D
méreni v redalném case
—  Skladani snimka: skladani vice zornych poli s vysokym rozliSenim, min. 5 mpixel
—  Zvétseni:
e minimalni zvétSeni 100x nebo Uhlopticka zorného pole = 3,6 mm
e maximalni zvétSeni alespon 15.000x anebo vyssi
— Rozliseni: lateralni <150 nm, v ose Z < 10nm
— Opakovatelnost: v osach X, Y alespori 40 nm anebo lepsi, v ose Z alespon 20 nm anebo lepsi
— Objektivy:
e set objektivli min. v sadé 5x, 10x, 20x, 50x, 100x + 1x - 6x opticky zoom tj. pro cely rozsah
zvétseni se standardni pracovni vzdalenosti pro maximalni rozliSovaci schopnost,
e objektiv 50x s dlouhou pracovni vzdalenosti min. 10mm pro vzorky s nerovhym
povrchem
— Revolver (nosi¢ objektivi): motorizovany a pocitacem fizeny pohyb revolverové hlavy pro
min. 6 objektivd
(pro vsechny objektivy na revolveru)
— Stolek: motorizovany a pocitatem fizeny X, Y pohyb s rozsahem minimalné (100x100) mm,
moznost rotace vzorku
— Pohyb v ose Z: motorizovany a pocitacem fizeny pohyb v ose Z
— Velikost vzorku: vyska vzorku > 80mm
— Ovladani (soucast CLSM):
e fidici jednotka
e samostatné PC véetné OS (napt. Windows 7 64 bit a vyssi, MS Office 2010 anebo vyssi)
e Min. 24" LCD/LED monitor
e nezbytné prislusenstvi pro funkci vSech soucasti
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— Software CLSM:

uzivatelsky pFijemny

umoznujici méreni ve 2D i 3D: geometrickd méreni v 3D, profily, objemy, plochy,
povrchy, analyza ¢astic, plnohodnotné méreni plosné a liniové drsnosti v min. délce 8 cm
databazové orientovany s mozZnosti zpracovani obrazu (obrazova analyza), statistického
zpracovani vysledkd, s mozZnosti tisku a zobrazeni vysledkl v redlném case

— Pfislusenstvi:

nastavec pro DIC kontrast

protiprachovy obal

kalibraéni certifikat

pneumaticky AV stll s aktivnim Fizenim. Min. rozméry stolu: 900 x 900 x 1.700 mm.
Dfevénd neaktivni AV plocha. Uchytky pro PC a Fidici jednotku v ramu AV stolu.



